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Studijy kryptis
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Reikalingos kompetencijos

Plonasluoksniy dariniy ir pavirSiaus inzinerijos bei susijusiy analitiniy procesy iSmanymas, patirtis
dirbant su lazerine spinduliuote, skenuojancia elektronine mikroskopija.

Vakuuminiy procesy ir vakuuminés analitinés technikos iSmanymas, gebéjimai ir patirtis dirbant su
elektroninés spektroskopijos priemonémis.

Plonasluoksniy dariniy technologijy iSmanymas, plony sluoksniy mechaniniy savybiy vertinimas,
patirtis dielektriniy medziagy plony pléveliy elektriniy savybiy matavimuose.

Vakuuminiy procesy ir vakuuminés analitinés technikos iSmanymas, gebéjimai ir patirtis dirbant su
elektroninés spektroskopijos priemonémis bei elektriniais matavimais.

Vakuuminiy procesy ir technologijy i§manymas, patirtis dirbant su dvimatémis ir tdrinémis mikro ir
nanostrukttiromis bei jy taikymais.

Optiniy spektroskopijy taikymas plonasluoksnéms struktiroms bei nanokompozitams, patirtis Ramano
spektroskopijoje ir infraraudonyjy spinduliy spektroskopijoje.

Vakuuminiy ir plazminiy technologijy iSmanymas, patirtis dirbant su elektroninio garinimo, plazminio
nusodinimo bei magnetroninémis plony dangy sistemomis.

Spektroskopinés elipsometrijos principy iSmanymas, gebéjimas taikyti plonasluoksniy, daugiasluoksniy
bei daugiafaziy struktiiry analizei.

Elektroninés nanolitografijos technologiniy procesy iSmanymas, patirtis dirbant su elektronine
litografija bei taikymais mikro ir nanoprietaisy gamybai.

Zondiniy pavirSiaus analizés metody ir technikos iSmanymas, patirtis dirbant su atominiy jégy
mikroskopija ir vaizdy analizés programine jranga.

Mikro ir nanolitografijy fizikiniy principy ir technologijy Zinojimas, patirtis nanojspaudimo, bei
kontaktinés UV litografijos srityje.

Dvimaciy nanostruktiiry formavimo gebéjimai, patirtis dirbant su kapiliarinio nusodinimo jranga, bei
programine jranga fizikiniy procesy skaitmeniniam modeliavimui.



